


























































专利名称(译) 有机层沉积组件，有机层沉积设备，有机发光显示设备及其制造方法
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摘要(译)

有机层沉积组件，有机层沉积装置，有机发光显示装置以及制造有机发
光显示装置的方法，以改善沉积层的特性，有机层沉积组件包括用于排
出沉积材料的沉积源;沉积源喷嘴单元，设置在所述沉积源的一侧，并且
包括多个沉积源喷嘴;以及图案化缝隙片，设置为面向所述沉积源喷嘴单
元，并且包括多个图案化缝隙和形成在所述多个图案化缝隙的边缘部分
处的一个或多个对准确认图案缝隙，其中，沉积源穿过图案化缝隙片，
然后在执行沉积工艺的同时形成在基板上。
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